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摘要(译)

本实用新型提供了一种微压力位移传感器检测仪，包括固定平板、音圈
电机平移台、用于检测传感器样品的检测装置和用于固定传感器样品的
固定装置，在所述固定平板上设有所述音圈电机平移台，所述检测装置
包括探针夹具和探针，所述探针夹具安装在音圈电机平移台内的音圈电
机上，在所述探针夹具上设有所述探针，在所述音圈电机平移台的底板
上与所述探针相对处设有所述固定装置，探针接触固定装置上的传感器
样品，对其进行检测。本微压力位移传感器检测仪是一款高频高精度的
运动平台，适用于有相对固定的运动频率并且运动的距离比较精确的场
合，使得在医疗行业能实现更贴近人体脉搏跳动的产品的检测。
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